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Studia podyplomowe

{kurs-doksztalcajaey)’

LEAN SIX SIGMA EXPERT

Nazwa przedmiotu

ZARZADZANIE WIZUALNE

Subject Title Visual Management
Semestr ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu
I 1 ZALICZENIE NA OCENE LSSWp09
Wiedza 1. |Podstawowa wiedza w zakresie systemow informatycznych
, 2. |Podstawowa wiedza w zakresie proceséw produkcyjno-magazynowych
Wymagania - —— - - -
1. |Potrafi uzyskiwaé wiedze z literatury przedmiotowej i innych Zrédet
wstepne w . . < - - 2
sakresie Umiejetnosci 2 Potrafi korzystaé z podstawowych programéw komputerowych oraz
przedmiotu z Int,err.1etu — —— —
Kompetencje 1. |Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng
spoteczne 2. |Jest komunikatywny i potrafi wspotpracowac w grupie

Cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi systemami wspierajacymi procesy produkcyjne, ktére wykorzystujg

metody wizualne oraz elementy sztucznej inteligenciji.

Program przedmiotu

F " Liczba godzin zaje¢ w Prowadzacy zajecia

orma zajec¢ . A .
semestrze (tytul/stopien naukowy, imie i nazwisko)

Wyktad 8

Cwiczenia

Laboratorium 4

Projekt

Seminarium

Tresci ksztalcenia

Wykiad Sposéb realizacji | wyktad audytoryjny

Lp. Tematyka zajeé Liczba godzin
1. Wizualne systemy kompletacji. 2
2. Systemy MES. 2
3. Elementy uczenia maszynowego. 2
4. Nowoczesne technologie VR, AR, RFID, 10T, systemy lokalizacji. 2
8

Liczba godzin zaje¢ w semestrze

Laboratorium Sposob realizaciji

Wykonanie ¢wiczen w laboratorium systemoéw Luca

Lp. Tematyka zajeé Liczba godzin
1. Badanie efektywnosci wybranych wizualnych metod wspierajacych kompletacje. 4
Liczba godzin zaje¢ w semestrze 4
O_dniesienie do o Met_ody -
Efekty uczenia sie dla przedmiotu - po zakoczonym cyklu ksztalcenia e';éi;uénwkgzvzfnr;a F(c\’,(,mé rfa:;zg“ Weefrgli't'g%f“
sie uczenia sie
1 M.a wiedze w podstawowym zakresie nt. systemow P W06 W c
wizualnych stosowanych w procesach produkcyjnych.
Ma wiedze nt. nowoczesnych systemow wspierajgcych
Wiedza 2. kompletacje. P_W06 WL €
Ma wiedze w zakresie podstawowym o nhowoczesnych
3. [technologiach wykorzystywanych w procesach P_WO06 W C
produkcyjnych z elementami sztucznej inteligenciji.
Potrafi rozpoznac¢ potrzeby usprawnienia elementéw
Umiejetnosci | 1. |systemu produkcyjnego o wybrane elementy systemow P_U12 WL CH
wizualnych.




Potrafi wskaza¢ w wybranych procesach mozliwosci

2. |redukcji popetnianych btedéw poprzez wprowadzenie P_U12 L H
wizualnych rozwigzah.
Kompetencje 1 Zna ograniczenia wtasnej wiedzy i potrzebe dalszego P KO1 WL CPR

spoteczne

ksztatcenia sie

Metody weryfikacji efektow uczenia sie:
A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen czastkowych z

odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen czastkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze

sprawozdan, |-ocena z przebiegu ¢wiczen, J-ocena z przygotowania do ¢wiczen, K-ocena z przebiegu realizacji projektu,
L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-obserwacja aktywnosci
na zajeciach, P-ocena tresci prezentacji, R-obserwacja systematycznosci,

Metody dydaktyczne:

Wyktad — wykfad audytoryjny z wykorzystaniem narzedzi multimedialnych. Mozliwo$¢ wykorzystania narzedzi do

nauki na odlegto$¢.
Laboratorium — wykonanie éwiczen w Centrum Badawczo-Rozwojowym Systemoéw Logistycznych Luca

Przewiduje sie wykorzystanie technik ksztatcenia na odlegtos¢.

Forma.i warunki zaliczenia przedmiotu:

Wyktad: pisemny test zaliczeniowy
Laboratorium: ocena ze sprawozdan na podstawie wynikow z przeprowadzonych éwiczen, ocena tresci prezentacji,
obserwacja systematycznosci.
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